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Wykonywanie
.00 - 8 Pracownia kompetencji Pracownia kompetencji . . . . . Kosmetyka pielggnacyna | Kosmetyka pielggnacyna kompozycji
8:00 - 8:45 zespotowych T.I zespotowych T.I Obiekty techniczne MK | Obiekty techniczne MK | Wypadki przy pracy M.U twarzy D.M twarzy D.M okoliczno$ciowych AM
egzamin
.20 .0- Pracownia kompetencji Pracownia kompetencji N . N . N Kosmetyka pielggnacyna | Kosmetyka pielggnacyna Materiatoznastwo
8:50-9:35 zespotowych T.1 zespotowych T.I Obiekty techniczne M.K | Obiekty techniczne M.K | Wypadki przy pracy M.U twarzy DM twarzy D.M rodlinne A.M egzamin
9:40 - 10:25 Pracownia kompetencji Pracownia kompetencji Obiekty techni MK | Obiekty techni MK | Wypadki MU Kosmetyka pielggnacyna | Kosmetyka pielggnacyna Podst fl tki AM
H B zespotowych T.I zespotowych T.I iekty techniczne M.] iekty techniczne M.] 'ypadki przy pracy M. twarzy DM twarzy DM 'odstawy florystki A.l
.20 - 11+ Pracownia kompetencji Pracownia k Obieg dok tacji | Obieg dok tacji . . . . . Kosmetyka pielggnacyna | Kosmetyka pielggnacyna N
10:30 - 11:15 zespotowych T.I zespotowych T.1 oP. oP. Obiekty techniczne M.K | Obiekty techniczne M.K | Wypadki przy pracy M.U twarzy DM twarzy DM Podstawy florystki AM
11:20 - 12:05 Pracownia kompetencji Pracownia p Obieg ji | Obieg ji | Obiekty MK | Obiekty M.K | Wypadki przy pracy M.U Kosmetyka pielegnacyna | Kosmetyka pielegnacyna Podstawy florystki AM
- . zespotowych T.I zespotowych T.I 0.P. 0.P. egzamin egzamin egzamin twarzy D.M twarzy D.M egzamin
12:10 - 12:55 Pracownia kompetencji Pracownia p Obieg ji | Obieg ji Maszyny i urzad Maszyny i urzad Ocena czynnikéw M.U. Kosmetyka pielegnacyna | Kosmetyka pielegnacyna Projekktowanie i
. ) zespotowych T.I zespotowych T.I 0.P. 0.P. egzamin MK MK egzamin twarzy D.M twarzy D.M sprzedaz AM
.00 - 12: Pracownia kompetencji Pracownia kompetencji Podstawy statystyki . Maszyny i urzad: Maszyny i urzad: . S . _— Projekktowanie i
13:00 - 13:45 zespotowych Tl egzamin | zespotowych T egzamin Op. Podstawy statystyki O.P. MK MK Ocena ryzyka zaw. M.U. Dietetyka KK egzamin Dietetyka K.K egzamin sprzeda AM egzamin
.50 .14 Podstawy statystyki . Maszyny i ur Maszyny i ur Ocena ryzyka zaw. M.U. N - Kosmetyka pielegnacyjna Projekktowanie i sprzedaz
13:50 - 14:35 OP. Podstawy statystyki O.P. MK egzamin MK egzamin egzamin Podstawy dziatalno$ci T.I. Ciata DM, AM egzamin
14:40 - 15:25 Podstawy statystyki Podstawy statystyki 0. Badania i pomiary M.U | Badania i pomiary M.U Podstawy dziatalnosci T.I Kosmetyl.(a pielegnacyjna Wykonywame kompozycji BHP MK
O.P. egzamin egzamin ciata D.M. $lubnych AM
20 16 Postepowanie w Podstawy dziatalnosci T.I. Kosmetyka pielggnacyjna Wykonywanie kompozycji
15:30- 16:15 administracji HN egzamin ciata D.M. Slubnych AM BHP M.K
20 -17: Postgpowanie w Kosmetyka pielegnacyjna Wykonywanie kompozycji
16:20 -17:10 administracji H.N ciata D.M. $lubnych AM BHP MK
Postgpowanie w Kosmetyka pielegnacyjna Wykonywanie kompozycji
17:10 - 17: .
0 55 administracji H.N ciata D.M. $lubnych AM BHP MK
Kosmetyka pielegnacyjna Wykonywanie kompozycji
18:00 -18:4 .
8:00-18:45 ciata D.M. $lubnych AM egzamin BHP MK
Kosmetyka pielegnacyjna Kulturowe podstawy
18:50 - 19: .
8:50 35 ciata D.M. florystyki AM BHP MK
Kulturowe podstawy
19:40 - 20:2
0-20:25 florystyki AM
Stowianska 11 pracwonia
754 Sala 313/Stowiariska 11
18.01.2026 316 316 216 216 214 303 303 316 304 304 304 ﬂorystyaanlaa/ 754 Sala e T Lty e sala 5
00 .- 2. Zagrozenia w $r Ki t K je spot Kosmetyka pielegnacyjna RN
8:00 - 8:45 pracy MU egzamin T T BHP MK Ciala DM, j. angielski ZS4 sala 313
Wadrazanie i ” | K e spok i j
8:50 - 9:35 funkcjonowanie BHP MK Kosmetyka pielegnacyjna j. angielski
b o T.I T.I ciata D.M. egzamin
ezpeiczenstwa pracy M.U
Wadrazanie i : : . . Projekktowanie i
9:40 - 10:25 funkcjonowanie Kompetencje spoteczne | Kompetencje spoteczne BHP MK Kosmetyka pielegnacyna | Kosmetyka pielegnacyna sprzedaz AM Stowiafiska . angielski
P T.I T.I twarzy D.M twarzy D.M
bezpeiczeristwa pracy M.U 11
Podsatwy statystyki Wdrazanie i K t K je spot Kosmetyka pielegnacyna | Kosmetyka pielegnacyna Projekktowanie i
10:30 - 11:15 Podstawy statystyki O.P. kcj i BHP MK : : N j. angielski
0.P. b P T.I T.I twarzy D.M egzamin twarzy D.M egzamin sprzedaz AM
ezpeiczenstwa pracy M.U
Wadrazanie i
20 - 12+ Podstawy statystyki . ji i K t K je spote . Projekktowanie i . . . .
11:20 - 12:05 oP. Podstawy statystyki O.P. bezpeiczeiistwa pracy M.U T1 Tl BHP MK egzamin spraedaz AM egzamin j. angielski egzamin
egzamin
12:10 - 12:55 Podstawy stat)fstyki Podstawy statystyki O.P. Podstawy techniki MK Kompetencje sp_oleczne Kompetencje sp}oieczne j. angielski Z54 sala 313 Kulturm{ve podstaw;_r
0.P. egzamin egzamin T.I egzamin T.I egzamin florystyki A.M egzamin
Postgpowanie Podsta: rawa pracy | Podsta rawa prac; Wykonywanie kompozycji
13:00 - 13:45 Podstatwy dziatalnoéci T.I | Podstatwy dziatalno$ci T.I ‘epowanie W Podstawy techniki M.K Wy prawa pracy Wy prawa pracy j- angielski funeralnych AM
administracji HN oP op .
Stowianska 11
. - . - Postepowanie w - Podstawy prawa pracy | Podstawy prawa pracy . . . Wykonywanie kompozycji
13:50 - 14:35
Podstatwy dziatalnosci T.I | Podstatwy dziatalno$ci T.I administracji N Podstawy techniki M.K 0P 0P j. angielski funeralnych AM
Postepowanie w Podst Podsta Wyk e ke "
14:40 - 15:25 | Podstatwy dziatalnoci T.I | Podstatwy dziatalnosci T.I administracji HN Podstawy techniki M.K | * C¢ST@WY Prawapracy | Fodstawy prawa pracy j. angielski yxonywanie kompozycjt
egzamin 0.P o.P funeralnych AM egzamin
15:30-16:15 | Podstatwy dziatalnoéci T.I | Podstatwy dziatalnosci T.I Podstawy techniki MK | Podstawy prawa pracy | Podstawy prawa pracy j. angielski
egzamin 0.P egzamin 0.P egzamin
16:20-17:10 | Podstatwy dziatalnoéci T.I | Podstatwy dziatalnoci T.I j. angielski BHP MK
17:10 - 17:55 Podstatwy dziatalno$ci T.I | Podstatwy dzla?alnoscl T j. angielski egzamin BHP M.K
egzamin egzamin
18:00 -18:45 BHP MK
18:50 - 19:35 BHP MK
19:40 - 20:25

BHP MK egzamin




